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(57) Abstract: The invention relates to a 
system for reducing the coherence of a wave 
front-emitting laser radiation (10), especially 
for a projection lens for use in semiconductor 
lithography, wherein a first partial beam (10a) 
of a laser beam (10) incident on a surface (11) 
of a resonator body (9) is partially reflected. 
A second partial beam (10b) penetrates the 
resonator body (9) and emerges from the 
resonator body (9) at least approximately 
in the area of entry after a plurality of total 
internal reflections. The two partial beams 
(10a and 10b) are then passed on jointly to 
an illumination plane. The resonator body 
(9) is adapted, in addition to splitting the 
laser beam into partial beams (10a, 10b), to 
modulate the wave fronts of at least one partial 
beam (10b) during a laser pulse. The partial 
beams (10a, 10b) reflected on the resonator 
body (9) and penetrating the resonator 
body are superimposed downstream of the 
resonator body (9). The resonator body (9, 
9') is provided with a phase plate (12) having 
different local phase distribution. 



(57) Zusammenfassung: Bei einem 

System zur Reduzierung der Koharenz einer 
wellenfronten aussendenden Laserstrahlung (10), insbesondere fiir ein Projektionsobjektiv in der Halbleiterlithographie wird 
ein von dem auf eine Oberflache(ll) eines Resonatorkorpers (9) auftreffenden Laserstrahles (10) ein erster Teilstrahl (10a) 
teilreflektiert. Ein zweiter Teilstrahl (10b) tritt in den Resonatorkorper (9) ein und tritt nach mehreren Totalreflexionen wenigstens 
annahrend im Bereich der Eintrittss telle wieder aus dem Resonatorkorper (9) aus. Anschliefiend werden die beiden Teilstrahlen 
(10a und 10b) gemeinsam zu einer Beleuchtungsbene weitergeleitet. Der Resonatorkorper (9) ist derart ausgebildet, dass zusatzlich 
zu der Aufteilung in Teilstrahlen (10a, 10b) 
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die Wellenfronten wenigstens eines Teilstrahles (10b) wahrend eines Laserpulses moduliert werden, wobei die an dem Resonatorkor- 
per (9) reflektierten und die in den Resonatorkorper eintretenden Teilstrahlen (10a, 10b) nach dem Resonatorkorper (9) uberlagert 
werden und wobei der Resonatorkkorper (9, 9') mit einer Phasenplatte (12) mit unterschiedlicher lokaler Phasenverteilung versehen 
ist. 
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